I. OPIS MODULU KSZTALCENIA

Kierunek Mechatronika

Poziom ksztatcenia — I stopien

Profil ksztatcenia praktyczny

Forma prowadzenia studiow | stacjonarne

Specjalnos¢ -

Przedmiot/kod modutu Metrologia i systemy pomiarowe 2/ MISP 2

Rok studiow 3

Semestr 5

Liczba godzin Wyktadyl5.  Cwiczenia laborat.: 15

Liczba punktow ECTS 2

Prowadzacy przedmiot Dr hab. inz. Andrzej Odon prof. nadzw. PWSZ,
e-mail: andrzej.odon@pwsz.edu.pl

Wymagania WStgpne. W Wiedza: Podstawowa wiedza w zakresie matematyki, fizyki 1 podstaw

zakresie WledZy, elektrotechniki.

umiejetnosci,  kompetencji

personalnych i spotecznych

Umiejetnosci: Umiejetnos¢ efektywnego samoksztalcenia w  dziedzinie
zwigzanej z wybranym kierunkiem studiow.

Kompetencje: Ma $wiadomos$¢ koniecznosci poszerzania swoich kompetencji
i wykazuje gotowos$¢ do podjecia wspotpracy w ramach zespotu.

Cel(cele) modutu ksztatcenia

Zapoznanie si¢ z metodyka pomiaréw i opracowywania wynikow pomiaréw
oraz z zasadami eksploatacji przyrzadéw analogowych, cyfrowych i systemow
pomiarowych.

II. EFEKTY UCZENIA SIE
Symbol efektow Potwierdzenie osiggnigcia Odniesienie do efektow ksztatcenia
ksztatcenia efektow ksztalcenia dla kierunku studiow
Zna zasade dziatania 1 wlasciwosci MR WI13
MISP 2 W01 sensorow i kondycjoneréw stosowanych -

do pomiaru wielkosci fizycznych w
systemach mechatronicznych.




Zna i rozumie sposoby analogowego, MR W10
MISP2 W02 analogowo-cyfrowego 1 cyfrowo- B
- analogowego przetwarzania sygnalow
elektrycznych oraz Zaawansowane
metody ich rejestracji i wizualizacji.
MISP 2 U01 Potrafi zaplanowaé¢ i przeprowadzié MR U21
o proste pomiarowe zadanie inzynierskie MR U22
z wykorzystaniem wilasciwych narzedzi -
pomiarowych, ukladu lub systemu
pomiarowego.
III. TRESCI KSZTALCENIA
Odniesienie do
Symbol Tresci ksztalcenia efektow
ksztatcenia
modutu
TK 01 Statyczne i dynamiczne wlasciwosci przyrzaddéw i narzedzi pomiarowych. MISP2 W01
TK 02 Uklady przetwarzania i kondycjonowania sygnalow — sensory, wzmacniacze | MISP2 WO1
o pomiarowe, detektory napiecia przemiennego, przetworniki analogowo- MISP2_W02
cyfrowe i cyfrowo-analogowe. -
TK 03 Zaawansowane techniki rejestracji i wizualizacji sygnatow elektrycznych - | MISP2 W02
o oscyloskop cyfrowy, rejestrator cyfrowy, system pomiarowy. a
TK 04 Dot. tresci ¢w. lab.: Potrafi zaplanowa¢ i przeprowadzi¢ proste pomiarowe | MISP2 UO1
N zadanie inzynierskie z wykorzystaniem odpowiednich narzedzi do N
kondycjonowania, przetwarzania, pomiaru 1 rejestracji  sygnalow
mierzonych.
IV. LITERATURA PRZEDMIOTU
Podstawowa 1. A. Chwaleba, M Poninski, A. Siedlecki - Metrologia elektryczna, WNT,
Warszawa, 2010.
2. J. Rydzewski, Pomiary oscyloskopowe, WNT, Warszawa, 2007.
3. A. Zatorski, R. Sroka — Podstawy metrologii elektrycznej, wyd. AGH,
Krakow, 2011
4. M. Gruca, J. Grzelka, M. Pyrc, S. Szwaja, W. Tutak, Miernictwo 1
systemy pomiarowe, Czgstochowa 2008.
5. W. Nawrocki, Sensory 1 systemy pomiarowe, wyd. Politechniki
Poznanskiej, Poznan, 2006.
Uzupetniajaca 1. S. Tumanski — Technika pomiarowa, WNT 2007..
2. J. Grzelka, E. Mazur, M. Gruca, W. Tutak - Miernictwo 1 systemy
pomiarowe - laboratorium, WPC, Czgstochowa, 2004.




V. SPOSOB OCENIANIA PRACY STUDENTA

Symbol efektu Symbol tresci Forma realizacji | Typ Metody oceny
ksztalcenia dla ksztatcenia tre$ci ksztatcenia | oceniania (odpytanie,
modutu (zgodnie | realizowanych w (wyktad, (diagnostyczn | prezentacja, test,
z tabela nr II) trakcie zajec ¢wiczenia itd.) a, formujaca, egzamin, inne)
(zgodnie z tabela podsumowuja
nr 1) ca)
Wyktad w formie podsumowanie Ocena z egzaminu
MISP2 W01 TK 01 tradycyjnej z pisemnego lub
- - wykorzystaniem ustnego.
MISP2_WO01 TK_02 o g
MISP2_WOl TK_03 multimedialnych
ilustrujacych tresci
poszczegolnych
tematow.
MISP1 UO01 TK 04 Cwiczenia Diagnostyczna, Zaliczenie w oparciu o
- - laboratoryjne systematyczne
ocenianie
przygotowania do
zajeé i sprawozdan

VI. OBCIAZENIE PRACA STUDENTA(w godzinach)

Forma aktywnosci

Srednia liczba godzin na zrealizowanie aktywnosci
(godz. lekcyjna - 45 min.)

Godziny zaje¢ (wg planu studiéw) z

nauczycielem (tzw. kontaktowe) Godz.
1. Wyktad 15
2. Cwiczenia laboratoryjne 15

Praca wlasna studenta

( np. przygotowanie do zaje¢c, czytanie

wskazanej literatury, przygotowanie do 20

egzaminu, inne)

1. Wyktad (przygotowanie do 5

egzaminu)

2. Laboratorium (przygotowanie do

laboratorium, wykonanie raportow0 15

Laczny naklad pracy studenta 50

VIL. OBCIAZENIE PRACA STUDENTA(ECTS)

Sumaryczna liczba punktow ECTS

z przedmiotu (liczba punktow, ktora
student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego
udzialu nauczyciela oraz w ramach

2 ECTS




Naklad pracy studenta zwigzany z 1 ECTS

zajeciami o charakterze praktycznym

Naklad pracy zwiazany z zaj¢ciami 2 ECTS

wymagajacymi bezposredniego
udzialu nauczycieli akademickich

Naklad pracy wlasnej studenta - ECTS

VIII. KRYTERIA OCENY

5 znakomita wiedza, umiejetnosci, kompetencje - student uzyskat powyzej 90 % punktow
Z egzaminu pisemnego

4,5 | bardzo dobra wiedza, umiej¢tnosci, kompetencje - student uzyskat od 80 % do 90 %
punktéw z egzaminu pisemnego

4 dobra wiedza, umiejetnosci, kompetencje student uzyskat od 70 % do 80 % punktow z
€gzaminu pisemnego,

3,5 | zadawalajaca wiedza, umiejetnosci, kompetencje, ale ze znacznymi niedociagni¢ciami -
student uzyskat od 60 % do 70 % punktoéw z egzaminu pisemnego

3 zadawalajgca wiedza, umiej¢tnosci, kompetencje, z licznymi btgdami - student uzyskat
od 50 % do 60 % punktéw z egzaminu pisemnego,

2 niezadawalajaca wiedza, umiejetnosci, kompetencje - student uzyskat ponizej 50 %

punktow z egzaminu pisemnego.

Zatwierdzenie syllabusa:

Opracowatl: ...dr hab. inz. Andrzej Odon prof. PWSZ w Lesznie................

Sprawdzit pod wzgledem formalnym (koordynator modutu): .....................

Zatwierdzit (Dyrektor Instytutu): .......................




